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Einrichtung zum Transport fein verteilter. bei der Oberfiachenbehandlung von 
Gegenstdnden anfallender Median 

Die Erfindung betrtfft eine Einrichtung zum Transport fein verteilter, bei der 
5 Oberfiachenbehandlung von Gegenstdnden anfallender Medien entlang mindestens 
einer Wand. 

Insbesondere beim Na&lack-Spritzlackieren besteht das Problem, da& die 
Lackpartikel, welche an der Oberfidche des WerkstQckes vorbeitreten (Overspray). 

10 sich an Auffangfldchen und in den Rohren der Absaugeinrichtungen niederschlagen 
und somit einerseits einer Weiterverwertung nicht zur Verfugung stehen und 
andererseits mit zunehmender Schichtdicke der Lackablagerung stdren. Es wurde 
daher bereits vorgeschlagen, die WSnde, welche den Overspray abtransportieren. mit 
speziellen Materialien. beisptelsweise Teflon, zu beschichten. urn ein Anhaften des 

15 Lackes zu unterbinden. Es hat sich jedoch gezelgt. dafi in Bereichen geringerer 
Stromungsgeschwindigkeit Lackablagerungen in solchen Beschichtungen nicht zu 
vermeiden sind. Aufierdem sind solche Beschichtungen sehr kostspielig und 
empfindlich. Man hat auch versucht, einen Vorhang aus Wasser hinter dem WerkstQck 
anzuordnen, urn den Overspray aufzufengen. Das Realisieren eines solchen 

20 Wasservorhanges ist jedoch technisch aufwendig. AuQerdem ist die RQckgewinnung 
von Lackpartikein aus dem Wasserschlamm praktisch nicht mdglich. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Einrichtung zum Transport feinverteilter 
Medien zu schaffen, mit der sich das Medium (insbesondere Overspray) auffangen 
25 bzw. transportieren ISQt, ohne daB es dabei zu stfirenden Abiagemngen kommt. 

ErfindungsgemaH wird dies dadurch erreicht, die Wand uber sie verteilte 
Austrittsfiffnungen aufweist, durch die Gas unter Ausbildung eines das Medium von 
der Wand abhaitenden Gaspoisters austritt. 

30 

Es ist zwar bekannt. mittels Dusen eine GasstrOmung zu erzeugen, die dann in der 
Lage ist, fein verteilte Medien zu transportieren (beispielsweise DE-OS 36 36 235). Bei 
diesem Stand der Technik wUrden sich insbesondere flUssige Lackpartikel - wie sie 
beim Na&lack-Spritzlackieren anfallen - an den jeweiligen Dusen aniagem. Durch den 
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Materialaufbau wQrden sich die Rohre verengen und die Funktion verhindern. Im 
Gegensatz dazu ist erftndungsgemda vorgesehen, im Bereich der Wand einen 
Gaspolster zu erzeugen, der die transportierten Teilchen des fein verteilten Mediums 
mbglichst vollstandig von der Wand abhSlt. Dabei braucht sich der Gaspolster 
5 grundsatzlich nicht in der Hauptstromungsrichtung entlang der Wand zu bewegen. 
Vielmehr ist es m6glich, eine von den Austrittsdffnungen gesonderte Einrichtung zum 
Erzeugen einer Gasstrdmung zu ven^venden, die mit Abstand zur Wand parallel dazu 
verlSuft und das zu transportierende Medium mitfOhrt. Die genannte gesonderte 
Einrichtung zum Erzeugen einer GasstrOmung kann belspielsweise eine gro&e 
10 Absauganlage einer klimatisierten Spritzlackierkabine sein. Es ist aber auch mogtich. 
da& die gesonderte Einrichtung zum Erzeugen einer Gasstrflmung DQsen umfa&t. die 
wiederum in bzw. an der Wand angebracht sein kdnnen, die aber von den 
Austrittsdffnungen zur Erzeugung des Gaspolsters verschieden sind. 

15 Gemall einer weiteren Ausfuhrungsfomi ist es auch denkbar, daft sich der Gaspolster 
in der Hauptstromungsrichtung bewegt und somit neben der Abhaltefunktion von der 
Wand auch eine Transportfunktion annimmt. Es kann dazu vorgesehen sein, da& sich 
durch das aus den Austrittsdffnungen ausstr6mende Gas eine Gasstrdmung mit einer 
direkt entlang der Wand gerichteten StrOmungskomponente ausbildet. 

20 

Damit l&CA sich ein geschtossener Gasvorhang (bewegter Gaspolster) erzielen, der 
entlang der Wand strSmt und die feinverteilten Medienteilchen mitrei&t, bevor sie auf 
die Wand auftreffen. 

25 Mfiglich ist das Vorsehen einer Heizeinrichtung, mit der das austretende Gas 
aufgeheizt werden kann. Dies ist besonders beim Nacklack-Spritziackieren vorteilhaft. 
well durch das envdrmte Gas die Overspray-Partikel rascher trocknen und damit am 
Ende des Transportweges mittels einer Abscheidevorrichtung belspielsweise eines 
Zyklons leicht vom Gas getrennt werden kdnnen. 

30 

Umgekehn ist es auch mdglich, die bewegten Teilchen mit einer nail arbeitenden 
Abscheidevorrichtung, belspielsweise einem bewegten Band, das im Umlaut gefuhrt 
und stdndig abgeschabt wird, aufeufangen. Dann kann es gunstig sein, das zugefQhrte 
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Gas zu kOhten und/oder zu befeuchten. um ein Antrocknen der Lackpartikei od. dgl. 
vor dem Auftreffen auf die Abscheidevorrichtung zu verhindem. 

Weitere Vorteile und Einzeiheiten der Erfindung werden anhand der nachfoigenden 
Figurenbeschreibung nSher eridutert. 

Die Fig. 1 und 2 zeigen jeweils perspektivische AusfQhrungsbeispiete von im 
wesentliclien quaderfdnnigen Wandabschnitten einer erfindungsgemaflen Einriclitung; 
die Fig. 3 zeigt in einer schematisclien Perspektive einen rohrfflrmigen Wandabschnitt: 
die Fig. 4a bis 8a zeigen eine teiiweise Oraufsicht auf AusfOlirungsbeispiele 
erfindungsgemSBer Wandabschnitte; die Fig. 4b bis 8b zeigen in vergrdftertem 
MaKstab den dazugehdrigen Querschnitt; die Fig. 9 zeigt einen Schnitt gemSB der 
Linie A-A der Fig. 10 eines AusfQhrungsbeispiels einer erfindungsgemaii 
ausgebildeten Spritzlackierkabine; die Fig. 10 zeigte eine Draufsicht auf diese 
Spritzlackierkabine; die Fig. 11 zeigt in einer schematischen Schnittdarstellung eine 
Abscheidevorrichtung am Ende des Transportweges; die Fig. 12 zeigt eine 
geschlossene Spritzlackierkabine mit einer erfindungsgema&en Einrichtung zum 
Abtransport des Oversprays; die Fig, 13 zeigt in einem schematischen Schnitt einen 
Teil eines AusfQhrungsbeispiels einer erfindungsgemdOen Einrichtung zum Transport 
fein verteilter Medien; die Fig. 13a zeigt einen Tell der Wand der Fig. 13 in 
vergrGBertem Mafistab; die Fig. 14. 15. 16 und 17 zeigen weitere AusfOhmngsfomien 
in einer Schnittdarstellung. wobei die Fig. 14a. 15a. 16a vergr5Berte Darstellungen 
eines Wandbereichs sind; die Fig. 18 zeigt in einer schematischen Draufsicht ein 
weiteres AusfQhrungsbeispiel einer erfindungsgemSBen Einrichtung; die Fig. 19 zeigt 
ein weiteres AusfQhrungsbeispiel in einem Vertikalschnitt; die Fig. 20 und 21 zeigen 
ebenfalls weitere AusfQhrungsbeispiete in einem Horizontalschnitt bzw. einem 
Vertikalschnitt: die Fig. 22 zeigt ein weiteres AusfQhmngsbeispiel in einem 
Vertikalschnitt, wShrend die Fig. 22 die zugehdrige Draufsicht zeigt. 

Die in den Fig. 1 und 2 dargestellten Wandabschnitte weisen eine quaderfOnnige 
Gestalt auf und sind im Inneren im wesentlichen hohl. Ober eine Zufuhrieitung 2 kann 
unter Dmck stehendes Gas. beispielsweise Qber eine Pumpe gefdrderte Luft. in das 
innere der Wandabschnitte 1 eingebracht werden. Dieses im Inneren unter Oberdruck 
sfehende Gas tritt nun aus den vielen Qber die Wand 1 a verteilten Austritts5ffnungen 3 
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aus. Wie noch im Detail eridutert werden wird, sind diese Austrittsfiffnungen derart 
angeordnet und ausgerichtet, da& das ausstrOmende Gas einen im wesentlichen drrekt 
entlang der WandflSche gerichteten Gasstrom 4 ergibt, der das feinverteilte Medium 
(insbesondere Overspray) mitfUhrt, ohne da& es zu einer Anlagerung an der Wand 1a 
5 kommt. 

Die in den Fig. 1 und 2 dargestellten Ausftlhrungsbeispiele unterscheiden sich 
dadurch. daB beim AusfQhrungsbeispiel gemafi Fig. 1 die in der Darstellung nicht 
sichtbare Hinterseite gegegenQber der Seite la vollstandig geschlossen ist. wdtirend 
10 bei der Fig. 2 auf der Hinterseite la' ebenfalls AustrittsOffnungen vorgesehen sind, die 
eine Gasstromung 4 in entgegengesetzter Richtung zur Vorderseite ergeben. 

Bei dem in Fig. 3 dargestellten AusfOiirungsbeispiel handett es sich um einen 
rohrfdrmigen Wandabschnitt, der im Inneren mehrere AustrittsOffnungen 3 aufweist. 
15 Die Gasaustromrichtung aus den Austrittsdffnungen 3 kann dabei mit der Achse 5 des 
Rohres einen Winkel einschlie&en, sodaQ es im Inneren des Rohres eine 
schraubenformige Gasbewegung ergibt. 

Mit den in den Fig. 1 bis 3 dargestellten Wandabschnitten, die vorzugsweise aus Metall 
20 und/oder Kunststoff bestehen. lassen sich der Art einer Modulbauweise die 
verschiedensten raumiichen Gebilde, insbesondere mehrseitig geschlossene 
Spritziackierkabinen, zusammenbauen, wie dies anhand der Fig. 9 und 10 noch 
eriautert werden wird. 

25 Um eine direkt entlang der WandflSche gerichtete Gasstrdmung eizielen zu konnen. 
bestehen mehrere Mogtichkeiten, von denen einige in den Fig. 4a bis 8b dargestellt 
sind. 

Bei den Fig. 4a bis 7b handelt es sich um Schuppenstrukturen. wobei im Bereich der 
30 beiden Enden 6a der Schuppen 6 die Austritts6ffnungeh 3 angeordnet sind. 

Wie die Fig. 8a und 8b zeigen, konnen anstelle der Schuppen auch Lamellen 7 
vorgesehen sein, an deren Enden 7a schlitzfdrmige Austrittsdffnungen 3 vorgesehen 
sind. 
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Die Schuppen 6 bzw. die Lamellen 7 sind gQnstigerweise einstQckig mit der Qbrigen 
Wandfiache ausgebildet. Sie kflnnen bereits bei der Erstherstellung vorgesehen 
warden Oder nachtrdgiich durch EindrOcken ausgeformt warden. 

In den Fig. 9 und 10 ist eine Spritzlackierkabine mit einer erfindungsgemaiien 
Einrichtung zum Transport das Oversprays dargestellt. 

Auf dem Siebboden 9 steht ein Gestall 8 zum Tragen das zu lackierenden 
WarkstOckas 10. Die Lackierung kann belspielsweise von Hand mit einer Spritzpistole 
11 erfolgen. Jene Lackteilchen, die nicht das WerkstQck 10 treffen (Overspray). 
werden durch die erfindungsgemSlie Einrichtung sauber und rasch abgefOhrt. Die 
Spritzlackierkabine Ist dazu im wesentllchen aus quaderfdnnigen Wandabschnitten 1 
aufgebaut. Ober den Anschluttstutzen 12 wird unter Druck stehende Luft in das Innere 
lb der Wandabschnitte 1 eingeblasen. Oiese Luft verteilt sich entiang der 
strichpunktierten LInie in Fig. 9, wpbei sie Ober ObertrittsOffhungen 13 von 
Wandabschnitt zu Wandabschnitl Obartritt. Aiternativ ware as natOtiich mOglich. jedam 
einzetnan Wandabschnitt gasondert untar Obardruck stehende Luft zuzufQhran. 

Die unter Obardruck stahanda Luft strflmt nun aus dam Innaran lb der 
Wandabschnitte 1 Qber die zahlreichen AustrittsOffnungen 3 aus, weiche einen 
geschlossenen Luftyorhang (bewegter Luftpoister) biiden. der den Overspray mitreiBt 
und im wesentlichan ohne BerQhrung der Wand zundchst in den vertikalen iCanal 14 
und anschiie&end in den horizontalen Kanal 15 abfQhrt. 

Die Luft wird dabai auEerhalb durch eine Pumpe 15 auf den nCtigen Oberdruck 
gebracht. von wo sie iiber Leitungen 16. 12 und 12' in das Innere der Wandelemente 1 
gelangt. 

Bevor der uber die Leitung 16 gefOhrte Luftstrom in das Innere lb der Wandabschnitte 
1 der eigentlichan Spritzlackierkabine gelangt, wird die Luft noch Qber eine 
Heizeinrichtung 17 auf eine Temperatur von baispieiswaise zwischen 60*C und 100'C 
erhitzt. Damit wird erreicht. da& der Overspray sofbrt trocknat und dann seine Affinitat 
zum Aniagam auf der Transportstracka verliert. Es ist daher im imwesentlichan rohr^ 
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formigen horizontalen Abschnitt 15 nicht mehr notig. geheizte Lufl zu verwenden. Die 
Luftzufuhr kann Qber das Rohr 12' ungeheizt erfolgen. 

Am Ende der Transportstrecke ist eine trocken arbeitende Abscheidevorrichtung 18 in 
5 Form eines Zyklons angeordnet, der beispietsweise wie in Fig. 11 ausgebildet sein 
kann. Im Zyklon 11 wird das Feststoff-Luftgemisch in rasche Rotation versetzt, 
wodurch die mittlenweile trockenen Lackpartikel 19 nach unten in einen 
Auffangbehalter 20 ausf alien. Die Luft kann darQber Qber einen Filter 21 und die 
Leitung 22 zur Pumpe 15 geiangen. In der Leitung 22 kann noch eine Frischluftzufuhr 
10 23 angeordnet sein. Damit ist es mdgtich, einerselts die Luft im Kreislauf zu fQhren und 
andererseits die Im Behditer 20 befindlichen Partikel grundsStzlich wieder zu 
ven/verten. 

Bei dem in Fig. 12 dargesteliten Ausfuhrungsbeispiel handelt es sich urn eine 
1 5 automatische Spritzlackierkabine wie sie beispielsweise in der Autoindustrie veoA^endet 
wird. Auch hier kann unterhalb des Rostes 9' ein Abtransport der Qberschussigen 
Lackpartikel durch erfindungsgema& ausgebildete Wandabschnitte 1 erfolgen. 

Der Luftstrom in den rohrformigen Abschnitten einer erfindungsgemSllen Einrichtung 
20 kann entweder nur durch die aus den Austrittsdffnungen 3 ausstromende Luft 
verursacht sein. Es besteht aber die Mdglichkeit. noch zusatzlich einen eingeblasenen 
Oder abgesaugten Luftstrom zu uberlagem, wie dies unten noch beschrieben wird. 

Neben den gezeigten quaderfdrmigen und rohrformigen Wandabschnitten sind 
25 natOrlich auch noch andere Fomien denkbar und mdglich, beispielsweise 
schneckenfdrmige Wandabschnitte. Als Gas eignet sich vorteilhaft Luft, fur 
Spezialanwendungen konnen jedoch auch andere Gase, beispielsweise Stickstoff Oder 
weitere inerte Gase zum Einsatz kommen. 

30 Bei dem in Fig. 13 dargesteliten AusfOhrungsbeispiei ist die Wand 1 gestuft 
ausgefbildet. In einem in Fig. 13 horizontalen Bereich 1c ist die Wand als Lochblech 
ausgebildet. welches eine Schuppenstruktur aufweist, wie sie beispielsweise in den 
Fig. 7a und 7b gezeigt ist. Die Schuppen sind mit 6 bezeichnet. Durch diese 
Ausbildung ergibt sich eine direkt entiang dem Wandbereich 1c fuhrende 
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Gasstrfimung, die jedoch hier nicht die primare Aufgalae hat, fQr den Transport fein 
verteilter Medien in der Hauptbewegungsrichtung 23 zu sorgen. sondem vielmehr die 
Aufgabe hat, einen Luftpolster auszubiiden, der die fein verteilten Medien von der 
Wand abhait. FQr die eigentiiche Bewegung des Gasstromes in der 
Hauptstrdmungsrichtung 23 sorgen die OQsenschlitze 23 in den anderen, auf die 
Bereiche 1c im wesentiichen senltrechten Bereichen 1d angeordnet sind. Diese DQsen 
23 stellen also eine von den AustrittsSffnungen 3 gesonderte Einrichtung dar, die 
anders ausgebildet und anders angeondnet sein kann, um ihrer hauptsachlichen 
Transportfuniction gerecht zu werden. Es ist aber dennoch mdglich, die 
Austrittsttffhungen 3 und die OQsen 23 aus demselben unter Oberdrucic stehenden 
Raum 24 zu spesen. 

Bei den in den Fig. 14 und 14a dargestellten AusfOhrungsbeispielen sind in der Wand 
1 Austrittslcanaie 24 vorgesehen. die in den AustrittsSffnungen 3 miinden. Diese 
Austrittsl<anaie 24 verlaufen schrsig zur Nomnalen auf die Wandfidche durch die Wand 
und fQhren somit zu einem ieicht bewegten Luftpolster. 

Bei den in den Fig. 15. 15a und 16, 16a sowie 17 dargestellten AusfUhrungsbeispielen 
erfolgt das AusstrOmen der Luft aus . den Austntts5ffhungen 3 ohne bevorzugte 
Richtungskomponente In Richtung der Haupttransportrichtung 25. Vielmehr dient dort 
das durch die AusstrOmdffhungen 3 ausstrdmende Gas im wesentiichen nur zur 
Ausbildung eines Gaspolsters, der das Medium von der Wand 1 abhait. FQr die 
Transportfunktlon sind die separaiten DQsen 23 vorgesehen. 

Bei dem in den Fig. 15 und 15a dargestellten AusfQhningsbeispiel sind die 
Austrittskanaie 24 konisch enweitert. Bei dem in den Fig. 16 und 16a dargestellten 
AusfQhrungsbeispiel handelt es sich um zylindrische Austrittskanale 24. die senkrecht 
zur WandoberflSiche verlaufen. Bei derh in Fig. 17 dargestellten AusfQhnjngsbeispiel 
besteht die Wand teilweise aus luftdurchlSssigem Material, beispielsweise 
Schaumstoff. Sintermaterial, Vlies. Filz oder Stoff (Gewebe). Die AustrittsSffnungen 
sind dann die feinst verteilten Poren dieses Materials 26. 

Bei dem in Fig. 18 dargestellten AusfQhnjngsbeispiel ist eine Einrichtung zum 
Transport feinverteilter Medien mit einer Einrichtung 27 (hier eine Pistole zum Naftlack- 
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Spritzlackieren) zum Atrfbringen von Medien auf eine Oberfiache kombiniert. wobei die 
Einrichtung zum Transport den an der Oberfiache 29 vorbeitretenden Overspray als 
feinverteiltes Medium sammelt und abtransportiert. Die Sammelfunktion wird im 
wesentlichen dadurch en-eicht. da& die Abschnitte der Wand im Eingangsbereich 
5 trichterformig aufeinander zulaufen. d. h. dafi sich die Querschnittsfldche A quer zur 
Haupttransportrichtung 25 in dem so gebildeten Transportkanal 30 verjungt. 

Das in Fig. 18 dargestellte AusfQhrungsbeispiel weist weiters eine allgemein mit 31 
bezeichnete Abscheidevorrichtung zum Trennen des transportierten Mediums 

10 (Overspray) von Gas (Luft). Bei dem in Fig. 18 dargestellten AusfQhrungsbeispiel 
besteht diese Abscheidevomchtung im wesentlichen aus einem von Walzen 32 endios 
gefOhrten Band 33 und einer Einrichtung 34a, 34b zum Abnehmen des Mediums von 
diesem Band 33. Diese Einrichtung zum Abnehmen ist beim dargestellten 
AusfQhrungsbeispiel zweiteilig ausgefQhrt. Die am Band aniiegenden Leisten 34a 

15 bilden zundchst eine gegenuber der Bandbreite schmalere Spur, die dann von der 
eigentlichen Abnahmeleiste 34b vom Band at>genommen wird und beispielsweise in 
einem Sammeltopf sammelbar ist. Eine solche Abscheidevorrichtung kann 
beispielsweise so aufgebaut sein, wie es in der intemationalen Anmeldung WO 
94/02254 beschrieben ist, wobei das Band 33 so angeordnet wird. da& es im 

20 wesentlichen einen Teil der VVand der Transportflache 30 biidet. 

Um die mitgefQhrten Mediumspartikel besser auf die Oberfldche des Bandes 33 
dnilcken zu kdnnen, sind BlasdQsen 23' vorgesehen, die uber ein Geblase 36 und 
einen Zuluftkanal 37 zugefQhrte Luft in den transportkanal 30 quer zur dortigen 
25 Hauptstrdmungsrichtuhg biasen. 

Ansonsten ist die Wand 1 erfindungsgemafi mit zahlreichen Austrittsdffnungen 3 
versehen, durch die Luft unter BiMung eines Luftpolsters eingebiasen wird, wobei der 
Luftpolster das Aniagem des Mediums an der feststehenden Wand 1 veriiindert und 
30 somit zumindest ein GroQteil des Mediums vom Band 33 aufgefangen werden kann. 

Es ist moglich, die zugefQhrte Luft Qber ein einziges Gebldse 36 unter Druck zu 
setzen. Bet dem in Fig. 18 dargestellten AusfQhrungsbeispiel sind aber beispielsweise 
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zwei Gebiase 36. 36' vorgesehen. die uber jeweitige ZuluftkanSle 37, 37' die unter 
Druck stehende Luft zufQhren. 

Zum Erzeugen einer Gasstrttmung in der Haupttransportrichtung 25 ist bei dem in Fig. 
18 dargestellten Ausfuhrungsbeispiel eine groBdimensionierte Absauganiage 28 
vorgesehen. Anstelte einer solchen Absauganiage Oder zusStzllch zu dieser konnen 
natOrlich auch BlasdOsen 23 in der Wand vorgesehen sein. wie sie beispielsweise in 
den Ausfuhrungsbeispielen der Fig. 13 bis 17 gezeigt sind. 

Die Abluft aus dem Abluflkanal kann uber eine nicht dargestellte Ruckfuhrleitung 
wieder den Zuluftgebiasen 36, 36' zugefuhrt werden. wobei ein Filter in dieser 
Ruckfuhrleitung noch vorhandene Restmengen des Mediums entfemen kann. 

Es ist auch moglich. die zugefiihrte Luft aufzuheizen. was besonders bei Verwendung 
eines trockenen Abscheiders (beispielsweise Zyklon) von Vorteil ist. Umgekehrt kann 
bei naU arbeitenden Abscheidevorrichtungen. wie einem umlaufenden Band 33, ein 
AbkQhien und/oder ein Anfeuchten der Luft von Vorteil sein. 

Bei dem in Fig. 19 dargestellten AusfQhrungsbelspiel handelt es sich urn eine 
Lackierkabine 40, bei dem der Overspray beispielsweise durch einen Rost 39 nach 
unten abgefilhrt wird. ZunSchst erfolgt ein Zusammenfuhren der mit dem Medium 
beiadenen Luft, wobei der erfindungsgemflfi erzeugte Luftpolster ein Aniagem an den 
Wandfiachen verhtndert. Das Medium wird dann von einem umlaufenden Band 33 
aufgefangen und von diesem dber die Vorrichtung 34a, 34b entfemt. 

Bei dem in Fig. 20 dargestellten Ausfuhrungsbeispiel erfolgt das Auffangen des 
Mediums Ciber eine rotierende Waize 35, von deren Oberfliache durch nicht 
dargestellte Schaber od. dgl. das aufgenommene Medium wieder entfembar ist. 

Wahrend bei dem in Fig. 20 dargestellten Ausfiihaingsbeispiel das Medium an der 
Aulienseite der Wabe 35 aufgefangen wird. erfolgt dies bei dem in Fig. 21 
dargestellten Ausfuhrungsbeispiel im Inneren der rotierenden WaIze 35' durch 
Zentrifugaiwirkung. 
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Bei der in den Fig. 22 und 23 dargestellten Lackierkabine kann das Lackieren auto- 
matisch Qber eine Spritzanlage 42 oder hdndisch Uber eine Spritzpistole 27 erfolgen. 
Die Zuluftzufuhr in die Spritzkabine 40 erfolgt von oben uber Filter 41. Die mit dem 
Overspray beladene Luft wird nach unten abgefulirt, wobei die Wdnde im wesentlichen 
trichterfomnig aufeinander zuiaufen und das Medium (Overspray) der Abnalimeein- 
richtung 31 zufOhren. 
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PatentansprOche 

Einrichtung zum Transport feinverteilter, bei der Oberflflchenbehandlung von 
Gegenstdnden anfailender Medien entlang mindestens einer Wand, dadurch 
gekennzelchnet, daft die Wand (1) uber sie verteilte Austriltsflffhungen (3) auf- 
weist. durch die Gas unter Ausbildung eines das Medium von der Wand (1) ab- 
haltenden Gaspotsters austritt. 

Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da& die AustrlttsOff- 
nungen (3) derart angeordnet und ausgerichtet sind, daQ sich durch das aus 
den Austrittsflffnungen (3) ausstrSmende Gas eine Gasstrdmung mit einer di- 
rekt entlang der Wand (1 ) gerichteten Str6mungsl<omponente ausbildet. 

Einrichtung nach Anspmch 2, dadurch gekennzeichnet, da& die die Wand (1) 
durchsetzenden und in die Austrittsoffnungen (3) mundenden Austrittskanale 
(24) schrag zur Nomialen auf die WandflSche (1a) durch die Wand (1) veriau- 
fen. 

Einrichtung nach Anspruch 2 Oder Anspruch 3. dadurch gekennzeichnet da& 
die dem Medium zugewandte Wand (1) eine Schuppen- Oder Umellenstruktur 
aufweist wobei die Austrittsfiffhungen (3) im Bereich der frelen Enden der 
Schuppen bzw. Lamellen (7) angeordnet sind. 

Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet. daQ die aus der Wand 
(1) vorstehenden Schuppen (6) oder Lamellen (7) einstOckig mit der iibrigen 
Wand (1) ausgebiidet sind. 

Einrichtung nach einem der AnsprtJche 1 bis 5, gekennzeichnet durch zumin- 
dest eine von den Austrittseffnungen (3) gesonderte Einrichtung (23, 28) zum 
Erzeugen einer Gasstrdmung, die mit Abstand zur Wand (1) zumlndest teilwei- 
se im wesentlichen entlang dieserveriSuft und das zu transportierende Medium 
mitfilhrt. 
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7. Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet da& die gesonderte 
Einrichtung zum Erzeugen einer GasstrOmung eine Absauganiage (28) umfa&t. 

8. Einrichtung nach Anspmch 6 Oder 7, dadurch gekennzeichnet. daft die geson- 
derte Einrichtung zum Erzeugen einer Gasstromung eine oder mehrere Dusen 

(23) umfa&t. 

9. Einrichtung nach Anspruch 8. dadurch gekennzeichnet. da& die Ddsen (23) 
ebenfalls in der Wand (1) ausgebildet bzw. daran angeordnet sind. jedoch ge- 
genuber den Austrittsdffnungen (3) unterschiediich ausgebildet und/oder aus- 
gerichtet sind. 

10. Einrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet daB zumindest 
ein Teil der DQsen (23) schlitzf5rmig ausgebildet sind. 

11. Einrichtung nach einem der Anspruche 8 bis 1 0, dadurch gekennzeichnet, daG 
die Wand (1 ) stufenformig ausgebildet ist, wobei die Austrittsdffnungen (3) an 
den einen StufenflSchen (1c) ausgebildet bzw. angeordnet sind, wShrend die 
Dusen (3) an den dazwischenliegenden. quer zu den einen StufenflSchen (1c) 
liegenden anderen Stufenfldchen (Id) ausgebildet bzw. angeordnet sind. 

12. Einrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 1 1 , dadurch gekennzeichnet, dad 
die Austrittsdffnungen (3) am Ende von die Wand (1) durchsetzenden Kan^ien 

(24) Oder Schlltzen ausgebildet sind, wobei die Kanaie (24) vorzugsweise zylin- 
drischen oder sich konisch erweitemden Querschnitt aufweisen. 

1 3. Einrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 1 1 . dadurch gekennzeichnet, daQ 
die Austrittsdffnungen (3) von den Poren eines die Wand bildenden gasdurch- 
lassigen Materials (26), vorzugsweise Schaumstoff. Sintermaterial. Vlies, Fiiz 
Oder Gewebe gebildet sind. 

14. Einrichtung zum Transport nach einem der Anspriiche 1 bis 13, gekennzeichnet 
durch die Kombinatlon mit einer Einrichtung (27) zum Aufbringen von Medien 
auf eine Oberfiache (29). insbesondere zum Naaiack-Spritzlackieren oder Pul- 
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verbeschichten, wobei die Einrichtung zum Transport den an der Oberfiache 
(29) vorbeitretenden Overspray als fetnverteiltes Medium abtransportiert. 



15. Einrichtung nach einem der AnsprOche 1 bis 14. dadurch gekennzeichnet daK 
5 Abschnitte der Wand (1 ) derart zueinander angeordnet stnd, da& sich insge- 

samt ein von der Wand (1 ) begrenzter Transportkanal (30) bildet, der sich zu- 
nr)indest am Beginn vorzugsweise in derquer zur Haupttransportrichtung (25) 
liegenden Querschnittsfiache (A) verjOngt. 

10 16. Einrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 15, gekennzeichnet durch eine 
Abscheidevorrichtung (1 1 , 31, 35, 35') zum Trennen des transportierten Medi- 
ums vom Gas. 



1 7. Einrichtung nach Anspmch 16, dadurch gekennzeichnet, da& eine Ruckfuhr- 
15 leitung vorgesehen ist Ober die zumindest ein Teil des vom Medium befreiten 

Gases wieder den AustrittsOffnungen (3) zufuhrbar ist. 

1 8. Einrichtung nach Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dafi die Ab- 
scheidevorrichtung einen Zyklon (11) oder einen Filter umfa&t. 

20 

19. Einrichtung nach Anspmch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, da& die Ab- 
scheidevorrichtung (31) ein umlaufendes Band (33) zum Auffangen des Medi- 
ums und eine Einrichtung (34a, 34b) zum Abnehmen des Mediums von diesem 
Band umfa&t. 

25 

20. Einrichtung nach Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dall die Ab- 
scheidevorrichtung eine rotierende Waize (35, 35') zum Auffangen des Medi- 
ums umfa&t. 



30 21 , Einrichtung nach Anspmch 20. dadurch gekennzeichnet. daB das mit dem Me- 
dium beladene Gas durch das Innere der WaIze (35') gefQhrt ist. 



Einrichtung nach Anspmch 20, dadurch gekennzeichnet. daft das mit dem Me- 
dium beladene Gas an der Au&enfiache der WaIze (35) vorbeigefuhrt ist. 
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23. Einrichtung nach einem der AnsprQche 19 bis 22. dadurch gekennzeichnet, daB 
ein Abschnitt des Bandes (33) bzw. ein Abschnitt der Waize (35, 35') einen Teil 
der Wand jenes Transportkanals (30) bilden. durch den das zunachst mit dem 
Medium beladene Gas abgefQhrt wird. wobei in dem genannten Teil der Wand 
die Austrittsoffhungen (3) fehlen. 

24. Einrichtung nach einem der AnsprQche 1 bis 23. gekennzeichnet durch eine 
Heizeinrichtung oder eine KQhIeinrichtung zum Verdndem der Temperatur des 
durch die Austrittsfiffhungen zugefOhrten Gases. 

25. Einrichtung nach einem der AnsprUche 1 to\s 24. gekennzeichnet durch eine 
Einrichtung zum Anfeuchten des zugefuhrten Gases. 

26. Verfahren zum Transport feinverteilter Medien. gekennzeichnet durch das 
Schaffen eines das Medium von einer Wand abhaltenden Gaspotsters und 
durch das Erzeugen einer Gasstrdmung im wesentlichen parallel zur Wand. 
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